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摘要(译)

设置在超声探头的头部的超声换能器连接到具有弯曲表面形状的柔性
片。在柔性片中形成通孔。通孔填充有导电膏，用于电连接到超声换能
器的单个电极。柔性片附接到半圆形支撑件。支撑件的表面设置有用于
电连接到导电膏的器件侧端子。支撑件的内部设置有用于将设备侧端子
连接到布线电缆的布线，布线电缆连接到超声波观察单元。
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